
























专利名称(译) 处理器具

公开(公告)号 CN106102620A 公开(公告)日 2016-11-09

申请号 CN201580013736.5 申请日 2015-05-13

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

[标]发明人 铜庸高

发明人 铜庸高

IPC分类号 A61B18/00 A61B18/12

CPC分类号 A61B17/320068 A61B18/00 A61B18/12 A61B18/1402 A61B18/1477 A61B18/149 A61B2017/320069 
A61B2017/320082 A61B2018/00083 A61B2018/00107 A61B2018/00136 A61B2018/00607 A61B2018
/00994 A61B2018/1412 A61B2018/142 A61B2018/1422 A61N7/02

代理人(译) 刘新宇
张会华

优先权 2014107512 2014-05-23 JP

其他公开文献 CN106102620B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

处理器具包括：探头，其用于传递超声波振动和高频电流；处理部，其
设于所述探头的顶端，设有用于对生物体组织进行处理的第1处理面、与
所述第1处理面相对的第2处理面以及位于所述第1处理面与所述第2处理
面之间的外周部，利用经由所述探头传递来的所述超声波振动和所述高
频电流对所述生物体组织进行处理；以及电绝缘性的覆盖部，其覆盖所
述第1处理面和所述第2处理面中的至少一者。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b7762d54-f131-4233-967a-3d70d798db7a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054553943/publication/CN106102620A?q=CN106102620A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN106102620A

